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ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

na dostawe komory rekawicowej (glovebox)

CPV: 38900000-4
(Rézne przyrzady do badan lub testowania)

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia nie przekracza 130 000 zt

I. ZAMAWIAJACY

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektronik i Fotoniki
al. Lotnikéw 32/46

02-668 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany w ramach projektu ,Centrum
Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika” wspoifinansowanego z Krajowego Planu
Odbudowy (KPO), Umowa nr KPOD.01.18-IW.03-0011/23 z dnia 01.07.2024 r.

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowej
komory rekawicowej do pracy w kontrolowanej atmosferze z materiatami
wrazliwymi na obecno$é tlenu i wody. Urzadzenie musi byé dedykowane do
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.,

Oferowane urzadzenie musi spetniaé nastepujace wymagania:

Giowne Komora rekawicowa (glovebox) do pracy
Zastosowanie w kontrolowanej atmosferze, do odizolowania obszaru
pracy z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami lub
materiatami, ktére muszg by¢ wolne od bezposredniego
kontaktu z otoczeniem. Urzadzenie bedzie wykorzystane
W celu otrzymywania materiatéw zaawansowanych
0 wtasciwosciach luminescencyjnych. J
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Wymagania 1. Komora rekawicowa do pracy w atmosferze gazu

techniczne obojetnego (azot, argon, hel) bez tlenu i wilgoci.

2. Minimalne wymiary wewnetrzne komory: 1000 x
700 x 800 mm (szer. X gi. x wys.)

3. Materiat korpusu komory: plyty
z polimetakrylanu metylu (PMMA) o grubosci
min. 10 mm

4. Odkrecany front przedni, pochylony pod katem
mieszczacym sie w przedziale 7-10°

5. Komora wyposazona w blat roboczy wykonany ze
stali nierdzewnej EN 1.4301

6. Komora wyposazona w 2 porty rekawicowe
o srednicy 190 mm wykonane z
chemoodpornego polioksymetylenu (POM)

7. Komora wyposazona w przytacze gazu roboczego
na szybkoztgczu zintegrowanym
z elektrozaworem

8. Komora wyposazona w sluze transferowg
o przekroju kwadratowym zlokalizowang po
lewej stronie komory:

- materiat $luzy: polimetakrylan metylu (PMMA)

o grubosci min. 10 mm

- minimalne wymiary $luzy transferowej: przekroéj
250 x 250 mm, dtugos¢ 350 mm

- manualne przeptukiwanie sluzy gazem roboczym
poprzez zawory kulowe

- pokrywy S$luzy otwierane manualnie

9. Zawor hydrauliczny do kompensacji cisnienia
roboczego w komorze pozwalajacy na
utrzymanie w komorze cisnienia roboczego
w zakresie min. 0 - 5 mbar

10.System sterowania z funkcjami:

- automatycznej regulacji cisnienia roboczego
(dopuszczanie elektrozaworem gazu inertnego
w przypadku wykrycia spadku cisnienia
roboczego)

- automatycznego utrzymania zadanej wartosci
RH% (dopuszczanie elektrozaworem gazu
inertnego w przypadku wykrycia wartosci
wilgotnosci wzglednej wyzszej niz zadana)

- manualnego przeptukiwania komory gazem
inertnym

11.Czujnik wilgotnosci o min. zakresie pomiarowym
1-99%

12.Dotykowy panel sterowania o przekatnej min
5"z funkcjami:

- monitorowania wartosci RH%
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III.

- ustalania progu RH%, ktérego przekroczenie
skutkuje dopuszczeniem gazu roboczego

- wybor trybu pracy: manualnego lub
automatycznego

—__menu w jezyku polskim lub angielskim

13.Komora osadzona na stelazu: '

- materiat: stal nierdzewna EN 1.4301

- wysokos¢: z zakresu 930-980 mm

- dodatkowe wyposazenie: kota transportowe
i regulowane stopy

14.Dodatkowe wyposazenie:

- reduktor gazu roboczego

- 2 szt. rekawic chemoodpornych o gruboéci 0,4
mm

- 2 szt. pierscieni uszczelniajacych wykonanych ze
stali nierdzewnej

- listwa elektryczna 6-gniazdkowa umieszczona
W przestrzeni roboczej

15.Zasilanie urzadzenia pradem o parametrach

230V/50Hz

Swaranega Min. 12 miesiecy.

Instalacja Instalacja systemu w miejscu  wskazanym przez

i szkolenie Zamawiajacego
Szkolenie personelu z obstugi urzadzenia obejmujace:
biezaca obstuge urzadzenia oraz towarzyszacego
Wyposazenia, programowanie urzadzenia, konfiguracje
parametrow pracy, konserwacje urzgdzenia,
rozpoznawanie awarii.

Instrukcja

obstugi Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Dokumentacja Dokumentacja techniczna w jezyku polskim lub

techniczna angielskim zawierajaca instrukcje dziatania, obstugi,
konserwacji, diagnostyki i postgpowania w sytuacjach
awaryjnych oraz rysunki urzadzenia i schematy
dziatania.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Termin wykonania zamoéwienia -maksymalnie do 14 tygodni od daty podpisania
umowy.
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Iv. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena brutto oferty podana PLN musi obejmowac wszystkie koszty, ktére
wykonawca musi ponies¢ w celu zgodnej z prawem realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

2. Cena oferty musi uwzglednia¢c takze wszelkie nalezne optaty,
w szczegdlnosci podatki oraz wszelkie inne ewentualne obcigzenia.

3. Wykonawca musi poda¢ cene oferty zgodnie z formularzem ofertowym,
tj. w rozbiciu na cene netto, podatek VAT oraz ceneg brutto.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ zgodnie z formularzem stanowigcym Zatacznik Nr 1

2. Oferta musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) doktadng nazwe i adres Wykonawcy
b) date sporzadzenia oferty
c) cene —w PLN.

3. Oferte nalezy przesta¢ na adres
elzbieta.siwicka@imif.lukasiewicz.gov.pl lub zlozy¢/przestac na
ponizszy adres:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Mikroelektronik i Fotoniki,
02-668 Warszawa,

al. Lotnikéw 32/46,

budynek nr VI, pok. 18

w terminie do dnia 25.10.2024 roku.
4. Oferty otrzymane po terminie nie bedg rozpatrywane.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca
najkorzystniejszy bilans punktéw w nastepujacym kryterium:
e« Cena Waga: 100%

2. Ocena kryterium cena obliczana bedzie w nastepujacy sposob:
Cena wyliczona na podstawie przygotowanej przez Wykonawce oferty
zgodnie z Formularzem ofertowym - 100 (waga)

Liczba punktéw w kryterium Cena (C) bedzie obliczona wedtug wzoru:

C= Cn/Cb x 100
gdzie:
C - ilo$¢ punktéw w ramach kryterium cena (obliczana do dwdéch miejsc
po przecinku)
Cn - najnizsza cena
Cb - cena oferty badanej
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W kryterium Cena: mozna uzyskac maksymalnie 100 punktéw.

VII. INFORMACIE O FORMALNOS‘;CIACH, JAKIE ZOSTANA DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawcg, ktéry przedtozy oferte
najkorzystniejszg z punktu widzenia kryteriéw przyjetych w zapytaniu.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana,
o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy.
VIII. WZOR UMOWY

Wz6r umowy stanowi Zatacznik nr 2.

IX. OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTOW

Osobami ze strony zamawiajacego upowaznionymi do kontaktowania sie
z wykonawcami w zakresie przedmiotu zaméwienia jest:

Elzbieta Siwicka, e-mail: elzbieta.siwicka@imif.lukasiewicz.gov.pl,
tel. (22) 5487720

(pieczec i podpis osoby wystepujacej w tym
postgpowaniu w imieniu Zamawiajacego)
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